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SK2765 Nanostrukturerade ma-
terial och sjalvorganisering 6,0

hp

Nanostructured Materials and Self Assembly

Nar kurs inte langre ges har student mojlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Faststallande
Kursplan for SK2765 giller fran och med HT17

Betygsskala

A, B,C,D,E,FX, F

Utbildningsniva

Avancerad niva

Huvudomraden
Teknisk fysik

Sarskild behorighet

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Larandemal

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

« Beskriv bottom-up och top-down-strategier for att gora nanostrukturerade material.
» Lista 10sning baserad tekniker som anvands for tillverkning av nanomaterial .
e Beskriv samutfallning teknik och jamfora den med andra losningsbaserade tekniker.
» Beskriv sol-gel teknik och jamfora den med andra losningsbaserade tekniker.

« Beskriv mikroemulsion syntesteknik och jamfora den med andra 16sningsbaserade
tekniker.

» Forklara den underliggande principen om morfologi och storlekskontroll i 16sningsbaser-
ade tillverkningstekniker .

« Beskriv sjalvorganisering vag, forklarar den underliggande principen for tillverkning av
nanostrukturerade material.

 Ge exempel pa nanostrukturerade material som tillverkats genom sjalvorganisering vag.

« Beskriv mesocrystals och deras bildning med hjalp av sjalvmonteringsprinciper.

Kursinnehall

Kursen omdomen nanostrukturerade funktionella material fran byggstenar med dtminstone
en dimension mindre dn 100 nm. Det syftar till att lara eleverna en mangd olika tekniker
som vanligen anvands for tillverkning av nanostrukturerade material. En allman introduk-
tion start fran atomniva till bildandet av kristaller / fasta &mnen och kristallstrukturer
kommer att presenteras. Bottom strategier for tillverkning av nanostrukturerade material
med en storre flexibilitet att kontrollera materialens mikrostruktur kommer att betonas.
Losningsbaserade tekniker kommer att prioriteras for att betona betydelsen av tidigare
kemisk kunskap for att gora de onskade materialen. Gasfas tillverkningstekniker inklusive
CVD, PVD, RF-sputtring, etc kommer att tackas. Sjalvorganiserande processen och dess
anvandning for tillverkning av hogre ordningens nanostrukturer kommer att presenteras.

Kurslitteratur

Forelasningsanteckningar och stenciler

Examination

« INL1 - Inlamningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
« OPR1 - Muntlig presentation, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handlaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
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Ovriga krav for slutbetyg

3 Inlamningsuppgifter, thp vardera. Totalt 3hp, Muntlig presentation 3hp

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
losningen.
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